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20 de maio de 2025

BOAS VINDAS | Credenciamento

PAINEL 1
DESAFIOS DA METROLOGIA E OPORTUNIDADES NA ERA DIGITAL

INTERVALO | Coffee-break

DIA MUNDIAL DA 
METROLOGIA2025

150 ANOS DA CONVENÇÃO DO METRO
METROLOGIA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: 
Na jornada da indústria do futuro e das pessoas que a constroem

9 h – 9 h 30 min

9 h 40 min – 10 h 40 min

10 h 40 min – 11 h

11 h – 12 h

13 h 30 min - 15 h

PAINEL 2
TECNOLOGIAS EMERGENTES E TENDÊNCIAS DA METROLOGIA

Palestrantes:

INTERVALO | Almoço livre12 h – 13 h 30 min

OPEN HOUSE | Visita Técnica Guiada
INSTALAÇÕES METROLOGIA/CERTI E LABMETRO/UFSC

ABERTURA INSTITUCIONAL9 h 30 min – 9 h 40 min

15 h - 16 h ENCERRAMENTO | Networking

Captura da Realidade para As-Built 
Estudo de Caso

Alexandre Marcondes 
 Fundação CERTI

Visão Computacional para Medição e
Garantia da Qualidade

Talles José de Oliveira  
Fundação CERTI

Prof. Armando Albertazzi 
EMC/UFSC

Metrologia na Formação Superior

Palestrantes:

9 h – 16 h

Laboratórios do Centro de Metrologia e Instrumentação da Fundação CERTI 
Laboratório de Metrologia e Automatização da UFSC

Evento reconhecido pelo BIPM | Saiba mais em: https://worldmetrologyday.org/events.html

https://maps.app.goo.gl/ePiVbhfmKBt87Kbg6
https://maps.app.goo.gl/ePiVbhfmKBt87Kbg6
https://maps.app.goo.gl/ePiVbhfmKBt87Kbg6
https://worldmetrologyday.org/events.html

